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252000875 WILSON DA SILVA FERNANDES Negro/Índio 25,0 0,0
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252001523 ALICE MARTINS GUIMARÃES PEREIRA Ampla Concorrência 40,0 11,7

252000771 CLAUDIANE NASCIMENTO FERNANDES DA SILVA SOUZA Ampla Concorrência 25,0 0,0

252001472 EDIMAR JUNIOR LEAL Ampla Concorrência 35,0 0,0

252001317 FLÁVIA DE SOUZA Ampla Concorrência 39,0 12,6

252001982 FULVIA CRISTINY TEREZA NELIS Negro/índio 39,0 18,9

252002131 ISABELLE KRISTINA HENRIQUES CRISPIM Ampla Concorrência 40,0 8,0

252002010 JOAO PAULO DA COSTA Ampla Concorrência 40,0 13,4

252000050 JULIA ROBERTO RICHIERI Ampla Concorrência 25,0 4,4

252002254 KELLEN COSTA PEREIRA BRITO Ampla Concorrência 37,5 2,0

252002154 KENIA RODRIGUES GAVIAO Ampla Concorrência 40,0 11,5

252002188 LAIS RAMOS ZERBATO SALES CASTRO Ampla Concorrência 36,0 12,8

252002301 LARISSA NATALY DA SILVA BARBOSA Ampla Concorrência 28,0 15,0

252001839 LUANA PAIVA DOS SANTOS ABREU Ampla Concorrência 35,0 6,0

252002061 MARCEL HENRIQUE Ampla Concorrência 28,0 11,0

252001540 MARCIO NERIO DE MIRANDA Ampla Concorrência 25,0 4,5

252001912 MAYARA DE SÁ SILVA Ampla Concorrência 35,0 20,0

252000608 MICHELLE APARECIDA DE ANDRADE SOUZA Ampla Concorrência 40,0 4,1

252002035 MYLENA RODRIGUES MACHADO Ampla Concorrência 40,0 4,9

252002127 PEDRO NOGUEIRA TEIXEIRA Ampla Concorrência 37,5 3,0

252002236 SHIRLEY VIVIANE TEIXEIRA DOS SANTOS FARIA Ampla Concorrência 38,0 20,0

252001864 TAYNA GONÇALVES SILVA Ampla Concorrência 27,0 1,0

252002344 VALDIRENI APARECIDA DE ASSIS VIEIRA Negro/índio 39,0 7,1
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